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Предложен метод измерения скорости детонации взрывчатых веществ в оболочках с помощью композиционных пьезоэлектрических датчиков.  Эти датчики состоят из эластичной полимерной матрицы, наполненной тонкодисперсной пьезокерамикой и подвергнутых обработке высоким электрическим полем [1-3].  Конструкция предлагаемых датчиков, в отличие от известных пьезокерамических и PVDF[4] датчиков, позволяет  сделать их чувствительными к механическим воздействиям направленных только перпендикулярно плоскости датчика и не реагировать на продольные растягивающие механические напряжения.  Поэтому применение таких датчиков особенно актуально при исследовании промышленных взрывчатых веществ помещенных в сложные конструкции или при измерении скорости детонации близкой к предельным значениям.  Например, при исследовании затухающего процесса детонации ВВ в металлической оболочке, когда скорость детонации меньше скорости упругого предвестника в оболочке. 
Представлены результаты по измерению скоростей детонации в насыпных, смесевых и эмульсионных энергетических веществах, помещенных в оболочку.  Предложенным методом была впервые измерена скорость детонации в новом эмульсионном веществе E-1 в стальной оболочке.  Попытки определить возможность химических превращений в этом веществе с помощью других методов были безрезультатными. 
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